
シリコン単結晶引上げ用

半透明石英ガラスるつぼ ＳＱＣシリーズ

シリコン単結晶引上げ用半透明石英ガラスるつぼ「ＳＱＣシリーズ」は、ＣＺ法によるシリコン単結

晶引上げ用るつぼです。

高純度シリカ原料を使用し、当社独自の方法で製造しております。






